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研究成果の概要（和文）：本研究では、われわれが独自に開発を進めてきた真空電気化学原子間力顕微鏡を用
い、新規機能性溶媒であるイオン液体と電極との界面構造を原子レベルでの分析に取り組んだ。とくに、リチウ
ムイオン蓄電池電極材料の一つであるチタン酸リチウムに着目し、イオン液体電解液中におけるその表面分析に
取り組んだ。またこれに平衡して、装置のさらなる性能向上を目指し、新たなプローブ開発などの技術開発にも
取り組んだ。

研究成果の概要（英文）：We investigated interfaces between ionic liquid (IL) and an electrode by 
vacuum electrochemical atomic force microscopy (vacuum EC-AFM). A lithium titanate, which is known 
as a negative electrode material for lithium ion battery, was used as a sample, and atomic 
resolution was successfully achieved in IL-based electrolyte. 

研究分野： 表面・界面科学

キーワード： 原子間力顕微鏡　走査プローブ顕微鏡　電気化学　固液界面　イオン液体
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